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摘要(译)

超声探头包括：多个换能器元件，每个换能器元件被配置为执行从超声
波的发送和超声波的接收之间选择的至少一个;布置在换能器元件的后面
侧的第一电路设置有对应于以第一组布置的两个或更多个换能器元件的
电子电路，并且设置有对应于两个或更多个的硅通孔。换能器元件组织
在第二组;布置在第一电路的背面侧的第二电路设置有与第一组中组织的
两个或更多个换能器元件相对应的硅通孔，并且设置有对应于这两个的
电子电路或者在第二组中组织的更多换能器元件。
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